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摘要(译)

本发明涉及一种制造用于激光诱发热成像(LITI)工艺的供体基板的方法。
该方法包括：制备供体基板的基底基板；在基底基板上形成光热转换
层；在光热转换层上形成缓冲层；通过处理缓冲层的表面增加缓冲层的
表面粗糙度；和在经表面处理的缓冲层上形成转印层。通过使用供体基
板，在制造OLED期间可以更好地进行构图工艺。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d8048484-8a2e-461f-a689-5b0cfe930c50
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036099735/publication/CN1744783A?q=CN1744783A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1744783

